


















专利名称(译) 空间多波束并行合成相控阵超声检测

公开(公告)号 CN101571510A 公开(公告)日 2009-11-04

申请号 CN200810105758.6 申请日 2008-04-30

[标]申请(专利权)人(译) 硕德(北京)科技有限公司

申请(专利权)人(译) 硕德(北京)科技有限公司

当前申请(专利权)人(译) 硕德(北京)科技有限公司

[标]发明人 彭波
王敏
香勇
彭春

发明人 彭波
王敏
香勇
彭春

IPC分类号 G01N29/00 G01N29/36 G01N29/04 G01B17/00 G03B42/06 A61B8/00

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明的目的就是提供一种相控阵超声检测波束合成的新方法——空间
多波束并行合成相控阵超声检测。波束合成属于相控阵超声信号处理的
一个中心环节，其根本意义就是要在特定的方向形成一个扫描波束，以
便检测成像。采用空间多波束并行合成技术可以形成指定方向上所需的
多条扫描波束，从而提高侧向空间分辨率，从而改善检测成像的效果。
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